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분체도장 사업장의 작업환경은 작업자가 일정규모의 부스 내에서 수작업을 통해 제품표면에 도

막증착 과정에서 도료의 분사 시 발생되는 휘발성 유기물, 미세입자와 악취로 인한 대기오염 및 

생산현장의 기피요인으로 작용하고 있다. 분체도장 사업장의 현장조사 결과는 국소배기장치 및 

집진장치가 설치되어 있으나 형식적이며 비효율적으로 운영되고 있어 설치목적에 이르지 못하

고 있다. 따라서 유해물질로 인한 내외부 오염 방지와 작업환경 및 노동강도 해소를 위해 고효

율 자동흡착열경화 시스템을 설치하여 유해성 가스(VOCs)•미세입자•열적오염 등의 동시 해결
을 위한 자동흡착열경화시스템 설계 및 시스템 최적화 기술을 현장에 적용하여 분체도장사업장

에서 발생하는 유해물질을 저감하여 환경오염 방지와 작업환경을 개선하였다.  




